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methods of measurement for television picture tubes

Elektrotechnischen Kommission (IEC).

1. Begriffe
1.1. Streuemission

Die Streuemission ist die Emission, die bei einer gesperr-
ten Bildrohre eine Schirmaufhellung verursacht.

1.2. Uberschlag
Als Uberschlag wird eine unkontrollierbare Entladung

1.3. Fokussierspannung fiir die Schirmmitte

Die Fokussierspannung fiir die Schirmmitte ist die Span-
nung an der Fokussierelektrode, die fiir ein bestimmtes
Bildmuster bei festgelegten Betriebsbedingungen die
beste Mittenscharfe ergibt.

1.4. Leuchtfleck

Der Leuchtfleck ist die Kleine, durch den Aufprall des
Elektronenstrahles angeregte Leuchtfliche auf dem
Schirm.

1.5. Leuchtfleck-Durchmesser

Der Leuchtfleck-Durchmesser ist

a) der sichtbare Durchmesser des Leuchtflecks, wie man
ihn durch ein bestimmtes Mikroskop unter festgelegten
Betriebsbedingungen sieht. Dieser Durchmesser ent-
spricht dem Durchmesser des Gebietes, welches durch
20 % der Helligkeit begrenzt wird (mit dem Auge
geschitzt).

b) der sichtbare Durchmesser des Leuchtflecks, wie man
ihn durch einen Schlitz sieht, der liber dem Leucht-
fleck bewegt wird. Dieser Durchmesser entspricht der
Lange einer Linie, begrenzt vom 20 % Helligkeitswert
des Leuchtfleckspitzenwertes.

1.6. Ausnutzbare Schirmabmessungen

Die ausnutzbaren Schirmabmessungen sind die Abmessun-
gen des Teils des Leuchtschirms, der in Richtung der
Rohrenachse gesehen sichtbar ist.

Measurements of the electrical properties of electronic tubes;

Diese Norm stimmt sachlich iiberein mit der Empfehlung 151-16, Ausgabe 1968, Measurement of the electrical
properties of electronic tubes and valves, Part 16 : Methods of measurements for television picture tubes. Messung
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Dieser Norm liegen die allgemein iiblichen MeBverfahren fiir Bildrohren zugrunde.

Sie legt nur MeRverfahren und Schaltungen fest, ohne jedoch die MeBeinrichtungen im einzelnen genau zu beschrei-
ben. Vergleichbare MeRergebnisse mit Toleranzen innerhalb festgelegter Grenzen sind deshalb nicht zu erwarten.

zwischen zwei oder mehreren Rohrenelektroden bezeichnet.
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1.7. Restgas, Vakuumfaktor

Der Vakuumfaktor G ist das Verhiltnis (Vakuumfaktor)
zwischen dem Ionenstrom und dem diesen erzeugenden

Elektronenstrom und gilt als Bestimmungsgrof3e fiir das

Restgas.

2. Messung der Streuemission
2.1. Mef3bedingungen

Die zu messende Rohre soll in einer gegebenen Schaltung
bei festgelegten Spannungen untersucht werden. Die
Ablenkung ist eingeschaltet, die Rohre ist gesperrt.

Die Umfeldbeleuchtungsstirke, gemessen am Bildschirm,
soll 5 1x nicht liberschreiten.

Der Beobachter soll seine Augen vor dem Betrachten des
Schirmes akkomodiert haben.

2.2. MefBergebnis

Als MeRergebnis ist die Feststellung zu werten, ob inner-
halb einer gegebenen Zeit eine Schirmaufhellung beob-
achtet wird oder nicht.

3. Messung der Uberschlige
3.1. Methode A
3.1.1. MeB3bedingungen

Die Rohre soll in einer gegebenen Schaltung mit festge-
legten Spannungen gemessen werden.

3.1.2. MeBergebnis

Das MeBergebnis ist die Anzahl der Uberschlage, die
wihrend einer gegebenen Zeit auf dem Bildschirm beob-
achtet werden.

3.2. Methode B

3.2.1. Me3bedingungen

Die Rohre soll in einer gegebenen Schaltung mit fest-
gelegten Spannungen betrieben werden. In der Kathoden-
zuleitung der Rohre befindet sich ein anzugebender Mef-

Fortsetzung Seite 2 und 3
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widerstand, an dem eine Zihleinrichtung zum Bestimmen
der Spannungsimpulse, die am Widerstand entstehen,
angeschlossen wird. )

Die Eigenschaften der Zahleinrichtung (Eingangswider-
stand, Empfindlichkeit, Auflosung von rasch aufeinander-
folgenden Impulsen) sollen angegeben sein.

3.2.2. MeBergebnis

Das Mefergebnis ist die Anzahl der Uberschlége, die

wiihrend einer gegebenen Zeit auf dem Bildschirm

beobachtet werden.

Anmerkung: Die MeBergebnisse nach Methode A

und B brauchen aus den folgenden Griinden nicht iiber-

einzustimmen.

a) Jede in der Rohre auftretende Entladung muf nicht
auf dem Schirm erkennbar sein.

b) Es kénnen Entladungen zwischen einzelnen Elektroden
auftreten, ohne daB dadurch Spannungsimpulse am
Kathodenwiderstand entstehen.

4. Messung der Fokussierspannung
fiir die Schirmmitte

In einer Bildrohre #ndert sich gewShnlich der Abstand
zwischen Ablenkmittelpunkt und Schirm von der Mitte
zu den Rindern. Das ergibt eine Ablenkdefokussierung
und bedeutet, daB der auf eine Schirmstelle fokussierte
Leuchtfleck defokussiert, wenn er zu anderen Schirm-
stellen hin abgelenkt wird. Deshalb muf fiir eine
bestimmte Fokussierspannung das Bildmuster und der
Ort fiir optimale Schirfe auf dem Schirm angegeben
werden.

4.1. Mef3bedingungen

Die Rohre ist in eine gegebene Schaltung zusammen mit
der Ablenkeinheit einzusetzen und mit festgelegten
Spannungen zu betreiben. Fiir das Zustandekommen
eines geeigneten Bildmusters ist der Modulationselektrode
ein entsprechendes Signal zuzufiihren.

Nachdem thermisches Gleichgewicht erreicht ist, ist der
Strahlstrom (Strom der letzten Elektrode) auf den
gegebenen Wert einzustellen. Es kann auch bei getastetem
Elektronenstrahl gemessen werden.

Die Umfeldbeleuchtungsstirke, gemessen am Bildschirm,
soll 5 Ix nicht iiberschreiten.

Die Spannung an der Fokussierelektrode ist auf beste
Schirfe des Bildmusters in Schirmmitte einzustellen.

4.2. Mef3ergebnis

Das Mefergebnis ist die unter den obengenannten
Bedingungen eingestellte Spannung an der Fokussier-
elektrode.

5. Messung des Leuchtfleck-Durchmessers

Zum Messen soll der Eingangselektrode eine Impulsspannung
zugefiihrt werden. Impulsdauer, Impulsfrequenz und Form
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|
Fleckdurchmesser
Bild 1. Helligkeitsverteilung
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sollen festgelegt sein. Die Helligkeit, iiber den Fleckdurch-
messer hinweg gemessen, ist von dem radialen Abstand und
den Impulsdaten abhéngig.

Im allgemeinen verlauft die Helligkeitsverteilung bei einem
geniigend rechteckigen Impuls angendhert nach einer
Gauf’schen Verteilung.

5.1. MeBBbedingungen

Die zu messende Rohre soll in einer gegebenen Schaltung
bei festgelegten Spannungen ohne Ablenkung und ohne
Korrektur-Magnete untersucht werden.

Die Umfeldbeleuchtungsstirke, gemessen am Bildschirm,
soll 5 Ix nicht iiberschreiten.

An die Eingangselektrode wird eine bestimmte Impuls-
spannung geschaltet, so da$3 der Strahlsirom vom Sperr-
punkt aus auf einen festgelegten Wert aufgetastet wird.
Dafiir miissen folgende Kennwerte festgelegt sein:

a) Amplitude

b) Impulsfrequenz

¢) Impulsdauer

d) Anstiegs- und Abfallzeit

5.2. MeBmethode A. Messung mit dem Mefmikroskop
Der Beobachter soll seine Augen auf die Umfeldbeleuch-
tung akkomodiert haben, bevor er auf den Schirm der
Rohre sieht. Der Leuchtfleckdurchmesser wird mit einem
MefBmikroskop bestimmt.

5.3. Me3methode B. Messung mit beweglichem Spalt
Eine bewegliche Metallplatte mit einem Spalt, dessen
Breite nicht grofer als 10 % des Leuchtfleckdurchmessers
sein darf, wird mit einem Mikrometer gekoppeit und vor
den Leuchtfleck gebracht.

Die Abmessungen der Metallplatte und ihre Orientierung
sollen festgelegt sein. Ein lichtempfindliches Instrument
ist unmittelbar hinter dem Spalt befestigt, der mit dem
Mikrometer iiber den Leuchtfleck geschoben wird.

Der Abstand der beiden Punkte, bei denen die Anzeige
20 % vom Hochstwert betriigt, wird direkt am Mikrometer
abgelesen. Dieser Abstand gibt den Fleckdurchmesser an.

5.4. Vorsichtsmanahmen

Damit der Schirm nicht eingebrannt wird, ist es notwendig,
die Messung im Impulsbetrieb durchzufiihren.

Wenn der Spalt nicht sehr dicht an den Leuchtfleck her-
angebracht werden kann, empfiehlt es sich, ein optisches
System zwischen Leuchtfleck und Spalt anzuordnen.

Es muf verhindert werden, da$ das lichtempfindliche
Instrument von Flichenteilen des Leuchtflecks beleuchtet
wird, die nicht unter dem Spalt liegen.

6. Messung der ausnutzbaren Schirmabmessungen

Die ausnutzbaren Schirmabmessungen sind mit einer
MeReinrichtung zu messen, die mit einer lings einer Kkali-
brierten Skale verschiebbaren Optik ausgeriistet ist.

Die Optik muf ein parallaxenfreies Ablesen ermoglichen.

6.1. Mef3bedingungen

Wihrend der Messung muf die Rohre ein Raster schreiben,
das grofer als die Leuchtschirmabmessungen ist.

6.2. Mef3ergebnisse

Die MeBergebnisse stellen die Maf3e des Leuchtschirms
dar, die unter Beachtung der MeRbedingungen nach
Abschnitt 6.1 ermittelt werden.

Die MaBe sind anzugeben als grofte Hohe, grofte Breite
und grofte Diagonale.
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